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IGBT .  IPM パワーモジュール用 ディスペンサ

２液ゲル真空注入装置

W:4000   H:1800   D:2600

全自動

半自動

全自動

ＡＣサーボモータで

速度可変

プランジャポンプ

Ａ剤タンク部

２基

W:2500   H:1800   D:2600

W:3000   H:1800   D:2600

スタティック

ミキサ

ローダ部

５パレット収納

ホットプレート

ワーク搬送

真空チャンバー ２軸テーブル

Ｂ剤タンク部

２基

チャンバー下部

注入バルブ

アンローダ部

５パレット収納

真空チャンバー

原料タンク部

２液計量ポンプ ミキサー部

ワーク搬送部

ボールネジ

比率計量部

１液ゲル真空注入装置

１液ゲル真空注入装置


